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摘要(译)

公开了用于检测发光显示装置的不期望的湿气的方法和装置。湿度检测
器封装在具有一个或多个显示元件的两个屏蔽件之间，并且具有放置在
靠近显示元件的预定位置的金属层，其不影响其操作，其中通过监视一
个或多个来检测不期望的水分。受潮影响的材料特性。
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